












































专利名称(译) 用于对准液晶分子的对准基板，具有该对准基板的液晶显示面板，以及制造对准基板的方法

公开(公告)号 US8395736 公开(公告)日 2013-03-12

申请号 US12/620269 申请日 2009-11-17
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[标]发明人 SHIN YONG HWAN
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IPC分类号 G02F1/1337
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审查员(译) KIM，RICHARD

优先权 1020080131162 2008-12-22 KR

其他公开文献 US20100157223A1
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摘要(译)

本发明公开了一种对准基板，包括基础基板和设置在基础基板上的对准层。在基础衬底中限定多个单位像素。对准层包括至少两个
子对准部分，其将单位像素划分为至少两个域。每个子对准部分布置在至少两个畴的不同域中，并且对准以具有与其他子对准部分
不同的预倾角方向。
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